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Silicio fotonikoje yra didelis funkciniy elementy
(Sviesos moduliatoriy, bangolaidZiy bei detektoriy ir k.t.)
poreikis. Iprastai Sie elementai yra suformuojami nau-
dojantis litografijos arba ésdinimo metodais, taciau tokiu
budu panaudojamas tik pavirSinis apdirbamos medziagos
sluoksnis. Siekiant sukurti trimates struktiiras reikalingas
lazerinis mikroapdirbimas medZiagos turyje, tai jau yra
taikoma dielektrinéms medziagoms, taciau silicio atveju
iSkyla sunkumy dél stiprios Sviesos sugerties [1, 2].

Siame darbe pristatome metoda, kurj taikant gali-
ma sudaryti stacionary Sviesos intensyvumo pasiskirsty-
mga viduje absorbuojancios terpés ir net kompensuoti tie-
sine sugertj pluostui skverbiantis j medZiagg. Siame me-
tode lazerio Sviesg apraSome vektoriniais Beselio pluos-
tais, kurie yra analitiniai vektorinés Helmholco lygties
sprendiniai ir juos apskaiCiuojame i§ skaliariniy sprendi-
niy naudodami formalizma, pateikiama [3]

M =V x (a®), N:%VXM (1

¢ia @ — skaliarinis m-tos eilés Beselio pluostas, k —bangos
skaicius, Elektromagnetiniai laukai M, N - tarpusavyje
statmeni vektorinés Helmholco lygties sprendiniai. Elekt-
rinis laukas, yra nusakomas vektoriniais sprendiniais M
arba N. Cia N - skersiné magnetiné moda, M - skersiné
elektriné moda.

1 pav. I8ilginis elektrinio lauko modulio |E|
pasiskirstymas absorbuojancioje terpéje.
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2 pav. Elektrinio lauko modulio |E| bei komponenciy
(Ex, Ey, E;) moduliy skersiniai pasiskirstymai

Tinkamai parinkus fazes bei amplitudes vektoriniy
Beselio pluosty superpozicijoje gauname, jog §i superpo-
zicija jveikia tiesing absorbcijg ir gali pasiekti mikroapdir-
bimui reik§mingus intensyvumus medZiagos gylyje. Sia-
me darbe taip pat nagrinéjame fizinius apribojimus pluos-
to skvarbos gyliui, pateikiame galimas eksperimentines
realizacijas.

Reiksminiai Zodziai: lazerinis mikroapdirbimas, lazerio
pluosty formavimas
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